
I L L I N O I S  M E X I C A N  A N D  M E X I C A N -
A M E R I C A N  S T U D E N T  ( I - M M Á S )  
I N I T I A T I V E
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) 
de México, y el Sistema de Universidades de Illinois han establecido un convenio 
de becas para que mexicanos puedan realizar estudios de posgrado.

OFRECE: 
• Becas para estudios de maestría (2 años) y doctorado

(4 años) que incluyen un porcentaje de la colegiatura, 
apoyo económico mensual y el apoyo de seguro médico 
anual con base en los tabuladores de la convocatoria 
participante.

• Acceso a programas de alta calidad en cualquiera de las 
tres universidades del Sistema de Universidades de 
Illinois:

UNIVERSITY 
OF ILLINOIS 

CHICAGO

UNIVERSITY 
OF ILLINOIS 

SPRINGFIELD

UNIVERSITY 
OF ILLINOIS 

URBANA-
CHAMPAIGN

¿CÓMO APLICAR?
1. Solicita admisión a cualquiera de las tres Universidades

de Illinois y al programa de tu interés.
 á Para una orientación personalizada contacta a Mariam

Hernández (mariamh@illinois.edu), Directora de la 
Oficina de la Universidad de Illinois en México.

2. Recibe tu carta de aceptación.

3. Aplica a la Beca de Posgrados para Maestrías y 

Doctorados en Ciencias y Humanidades en el Extranjero 

de SECIHTI con tu carta de aceptación.

¡No Pierdas esta Oportunidad!
Impulsa tu carrera con una educación de calidad 

internacional y el respaldo de SECIHTI .
Más Información
Visita el sitio web de SECIHTI: www.secihti.mx

https://www.uillinois.edu/i-mmas
ui-mexico@uillinois.edu
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